MINISTERIO DA EDUCACAO ,
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Portaria n°. 2914/DGP/REITORIA de 29 de novembro de 2019

O Reitor do Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e Tecnologia do Rio de
Janeiro, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de
2018, no uso de suas atribui¢des regimentais, com base no artigo 95 da Lei 8.112/90 e da
Portaria 404/MEC/2009, publicada no Didrio Oficial da Unido de 24 de abril de 2009 e tendo
em vista o disposto no Processo n° 23273.000550/2019-32,

RESOLVE:

1. Autorizar o afastamento do pais da servidora LUCIANA MOISES CAMILO, Matricula
SIAPE n°. 1584326, ocupante do cargo de Professora do Ensino Basico, Técnico e Tecnolégico do
Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no periodo de 27 de setembro de 2019 a
05 de outubro de 2019, nas cidades de Santiago, Chile, com 6nus limitado (sem passagens € sem
diarias);

2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, ressalvado N disposto no item 1.
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